Technické parametry
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Regionalni centrum specialni optiky a optoelektronickych systémua — TOPTEC -

Zatizeni pro analyzu soustfednosti ulozeni optickych prvka v IR optickych systémech
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Experimentalni systém pro vakuovou depozici
Kompatibilita s optickym centrovacim systémem TRIOPTICS OC- ,
1 ANO ANO podminka
100 Dual
Analy tricit 1 il jedné vinové délce v dlouhovinné
: naj %/za cen, ricity I.’Ia alespori jedné vinové délce v dlouhovinné ANO ANO, 10,5 um
infracervené oblasti (8-12 um)
2 Nejistota analyzy centricity v IC oblasti <2um ANO, 2 um podminka
3 Opticky priimér autokolimatoru >30 mm ANO, 38 mm podminka
4 Ohniskova vzdalenost autokolimatoru >240 mm ANO, 250 mm podminka
5 Infracerveny snimac sjustovany s autokolimatorem ANO ANO podminka
ANO, EFL 50mm,
“ EFL 100mm, EFL
Sada IC objektivii s optickym primérem >30 mm o ohniskovych mm
. 200mm, EFL 300, EFL }
6 vzdélenostech: 50 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, -100 ANO podminka
400mm, EFL -100mm,
mm, -200 mm, -400 mm.
EFL -200mm, EFL -
400mm
; X:Y pf)SHV(])Vé ploatf(?rma pro montaz dalsich objektivti s ANO ANO podminka
ptipojovacim primérem D=38 mm
8 Vykon infracerveného osvétlovaciho laseru >400 mW ANO, 500 mW podminka
9 SoftwarIO\Té \,/ybaven/i pro analyzu centricity v infracervené ANO ANO podminka
kompatibilni se systémem TRIOPTICS OC-100 Dual
10 N{ont:éf I:la f)toéném Amechanismu pro snadnou zménu mezi VIS a ANO ANO podminka
IC méficimi hlavami
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